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摘要(译)

一种至少一维布置的多通道阵列型超声探头（搜索单元），具有：多个
片状压电元件作为发送接收分离型复合压电元件，其中构成复合型传输
压电元件的材料压电元件在23℃下具有10Gpa至100Gpa的弹性系数，并
且构成复合型压电元件的接收压电元件的材料在23℃下具有10Gpa至
1Gpa的弹性系数。
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